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摘要(译)

一种超声探头，包括壳体，多轴旋转机构以及超声成像处理模块。 多轴
旋转机构设置在壳体中。 超声成像处理模块设置在壳体内并连接至多轴
旋转机构。 多轴旋转机构带动超声成像处理模块旋转。 超声成像和处理
模块生成超声图像并选择性地处理与超声图像相对应的部分。
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